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摘要(译)

基于X射线和超声图像确定是否需要活检的超声设备及其控制方法。 一
种超声波设备，包括：图像处理单元，用于使被检体的超声波图像中的
关注区域与被检体的X射线图像中的关注区域匹配或相关。 控制器，用
于分析匹配的或匹配的感兴趣区域并确定受试者是否需要活检； 显示器
用于显示关于是否需要活检的确定。
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